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* PVD: Physical Vapor Deposition
» CVD: Chemical Vapor Deposition




e-pulten

Vaksis Vakum Sistemlen Biiltemi
Yil: 7, Sayi: 20, Temmuz 2017

yeni Urdn
Vaksis / MiCKS

e :

Vaksis MICKS cihazi prizmatik vakum kazanindan
olusmaktadir ve magnetron sagtirma teknigi ile cam
levhalar veya bilyilkk yongalar (izerine kaplama
yapmak igin 6zel olarak tasarlanmigtir. Bu cihaz ile
low-e kaplamalar, yansimaya kargi kaplamalar,
elektrokromik kaplamalar, saydam iletken oksit
kaplamalar, nitrir rezistanslari, ylksek iletkenlige
sahip kaplamalar elde etmek mimkinduir.
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yeni Urdn
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Teknik Ozellikler

En Dusuk Basing < 5x10¢ Torr
Sizdirmazlik Diizeyi < 10 Torr.l/s
Alttas Boyutu: 30x30 cm'ye kadar
Alttas Isitma: Maks. 400°C
Sogutma: ihtiyac duyulan yerlerde
Biyitme Yonu: Yukariya/Asagiya
Kaynak Sayisi: Maks. 10

Gii¢ Kaynagi: DC velveya RF
Yikleme: Yiikleme odasi ile
Kontrol: Tam otomatik
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etkinlikler

YBU Kariyer Gunleri ve Ar-Ge Merkezleri
Sergisi 2017, Ankara (9-10 Mayis 2017)

https.//aybukariyer2017.github.io/

Vaksis, Ankara Yildinm Beyazit Universitesi
Mihendislik ve Doga Bilimleri Fakdltesi Kariyer
Gunleri ve Ar-Ge Merkezleri Sergisindeydi.

Firmamiza gosterilen ilgi icin tum katlimcilara
tesekkir ederiz.

E-MRS 2017 Bahar Toplantisi ve Fuarn
Strazburg, Fransa (22 - 26 Mayis 2017)

hftp://www.european-mrs.com/meetings/2017-spring
-meeting

“E-MRS 2017 Spring Meeting" 22 - 26 Mayis
2017 tarihleri arasinda Strazburg, Fransa' da
gerceklestirilmistir. Vaksis 73 numarall standda

ilgili katilimcilar ile bulusmustur.
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